Zalacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.188.2012.DW
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC A
MIKROSKOP BADAWCZY FLUORESCENCYJNY Z WYPOSAZENIEM
Parametry techniczne zestawu:

1. Optyka:

» Korygowana do nieskonczono$ci

* Dlugos¢ optyczna obiektywow 45 mm

» Apochromatyczne o§wietlenie w §wietle odbitym/fluorescencji

2. Statyw:

* Uchwyt rewolwerowy obiektywow 7-mio gniazdowy, automatyczny,

» Zmotoryzowane ustawianie ostrosci w osi Z. krok 10 nm. Osobne wspotosiowe sruby mikro i
makrometryczne.

* Wbudowany w statyw wys$wietlacz ciektokrystaliczny dotykowy, umozliwiajacy pelne sterowanie
mikroskopem, jego konfiguracje dla roznych uzytkownikow, zapamigtywanie i wy$wietlanie stanu.
* Wbudowane w statyw minimum nastgpujace gniazda: USB, sieciowe TCPIP, RS 232

* Wbudowane w statyw automatyczne filtry neutralne pozwalajace na ustawienie minimum 12
poziomow transmisji dla §wiatta przechodzacego

* Wbudowany w statyw mikroskopu port kamery (niezaleznie od portu w tubusie okularowym),
przetaczany automatycznie, podziat §wiatta okulary / kamera 100:0 / 0:100%

3. Oswietlacz Swiatla przechodzacego:

* Os$wietlacz LED

» Oswietlacz spetniajacy wszystkie wymogi konieczne do stosowania o$wietlenia wg. Koehlera

4. Tubus:

Fototubus binokularowy z regulacja rozstawu zrenic, kat 30 stopni, pole widzenia minimum 25 mm,,
z mozliwos$cig podtaczenia dwoch kamer cyfrowych, z podziatem §wiatta 100:0 / 30:70 / 0:100, tubus
automatycznie przelaczany

5. Okulary:

» Powiekszenie 10x

* Pole widzenia min. 25 mm

6. Obiektywy:

* obiektywy planapochromatyczne

* 5x /N.A. 0,16

* 10x /N.A. 0,3

* 20x /N.A. 0,8

* 40x /N.A. 0,95

* 40x /N.A. 1,40 immersja olejowa

* 63x / N.A. 1,40 immersja olejowa

* 100x /N.A. 1,46 immersja olejowa

7. Stolik automatyczny, skaningowy:

* Zakres ruchu 50 x 75 mm

* Sterowany pokrettami

8. Kondensor:

» Kondensor aplanatyczno - achromatyczny, co najmniej o§miopozycyjny, automatyczny, N.A. 0,9, do
obserwacji z obiektywami 1x ... 100x

* Kondensor spetniajacy wszystkie wymogi konieczne do stosowania o§wietlenia wg. Koehlera

9. Fluorescencja:

* Pierwszy oswietlacz fluorescencyjny z palnikiem o mocy min. 120Wat.

» Apochromatyczny uktad o$wietlenia fluorescencyjnego z przystonami polowa i aperturowa

* Dziesigciopozycyjna, automatyczna karuzela filtrow FL

* Moduty filtréw FL wykonane w technologii ,,shift free”, wykonane w catosci z metalu
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» Automatyczne rozpoznawanie zainstalowanych filtrow, bez konieczno$ci wstepnego programowania
mikroskopu

» Filtry fluorescencyjne o wysokiej transmisji (powyzej 95% dla wzbudzenia i emisji) i stromej
charakterystyce) dla GFP, CY3, CFP, TexasRed

* Filtry fluorescencyjne dla DAPI, BFP, CY5, CY5.5, Chromomycyny A3

* Drugi oswietlacz fluorescencyjny z miejscem na min. 4 diody LED o wysokiej intensywnosci
* Wbudowane diody LED 365 nm, 470 nm i 590 nm

* Filtr do jednoczesnej lub szybko przetaczanej (czasy mierzone w ms) fluorescencji, potrdjny, o
transmisji powyzej 95%, do BFP, GFP i HCRED

* Rejestracja fluorescencji wielokanatowej (min. trzy kanaty fluorescencyjne + kanat §wiatta
przechodzacego bez przelaczania elementéw mechanicznych (kota filtréw FL i migawek)

10. Kamera cyfrowa kolorowa:

* Przetwornik: CCD 2/3”

* Rozdzielczos¢: 2452 (H) x 2056 (V) lub wigksza

* Digitalizacja co najmniej: 12 bitow

* Czas integracji: od 1 ms do 4 s lub wigkszy zakres

« Interface danych: FireWire IEEE 1394b (800 MB/s)

* Interface optyczny: C-mount

11. Stacja robocza do obstugi mikroskopu dedykowana przez producenta o min. parametrach:
* Procesor: Intel Core i7

* Pamig¢ operacyjna: nie mniej niz 16 GB

* Karta graficzna: 2048 MB pamigci

* Dysk twardy: 1TB

* Monitor: 24 cale HD

12. Modut do wykonywania przekrojoéw optycznych:

* Oparty o zasad¢ o$wietlenia strukturalnego

» Usuwanie rozproszonej fluorescencji spoza ptaszczyzny ostrosci

* Mozliwo$¢ wykonywanie skrawkow optycznych i rekonstrukcji trojwymiarowe;j

* Min. 3 rodzaje siatek optycznych dostosowanych do réznych obiektywow

* Automatyczne wymienianie siatek optycznych do pracy z r6znymi obiektywami

13. Kamera cyfrowa monochromatyczna:

* Przetwornik: CCD 2/3”

* Rozdzielczos¢: 4164 (H) x 3120 (V) lub wigksza

* Digitalizacja co najmniej: 14 bitow / 12,5 MHz i 12 bitéw / 25 MHz

* Dynamika: 2500:1 lub lepsza

* Czas integracji: od 1 ms do 60 s lub wigkszy zakres

* Interface danych: FireWire IEEE 1394

* System chtodzenia

* Tryb NIR

* Zakres czutosci spektralnej: 350 nm ... 1000 nm lub wigkszy

* Interface optyczny: C-mount

14. Oprogramowanie do obstugi modulu do wykonywania przekrojow optycznych wraz ze stacja
robocza:

» Akwizycja i obrobka obrazow mikroskopowych w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny

* Interfejs uzytkownika przelaczany (wersja jasna i ciemna) w celu dopasowania do warunkéw
oswietlenia

* Interfejs uzytkownika ptynnie skalowany w celu dopasowania do uzywanego monitora

» Wszystkie funkcjonalne elementy wyswietlane w trybie zredukowanym (dla poczatkujacych) lub w
trybie pelnym

* Obstuga mikroskopoéw automatycznych, kodowanych i manualnych

* Konfiguracja, zapisywanie i weczytywanie ztozonych eksperymentéw akwizycji obrazow

* Nagrywanie sekwencji obrazoéw / filmow poprzez funkcje START/STOP

» Tworzenie konfiguracji sprzgtowych przy pomocy graficznego diagramu drogi §wiatta w
mikroskopie

* L aczenie sekwencji polecen w celu tworzenia konfiguracji sprzgtowych mikroskopu

* W pelni automatyczne konfigurowanie eksperymentow akwizycji fluorescencji wielokanatowe;
(kanaty fluorescencyjne + kanat §w. przechodzacego) w mikroskopach automatycznych
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* Wybor fluorochroméw z bazy danych zawierajacej co najmniej 500 barwnikoéw (z informacjami
dtugosci fal wzbudzenia i emisji)

* Proponowanie przez oprogramowanie do trzech strategii akwizycji (najwigksza czuto$¢, najwigksza
szybkos$¢, najlepszy kompromis pomigdzy czutoscia i szybko$cia akwizycji)

* Sugerowanie zrodta wzbudzenia, filtrow fluorescencyjnych, wyswietlanie graficznego obrazu
natozonej charakterystyki filtra na widmo fluorochromu

* Akwizycja obrazéw z kamer monochromatycznych i kolorowych do 16 bitow / 3 x 16 bitow

» Ustawianie parametréw wy$wietlania bez ingerowania w wartos$¢ pikseli

» Automatyczne skalowanie (zaleznie od typu mikroskopu)

* Zapisywanie historii akwizycji w pliku obrazowym

* Pelna integracja ze srodowiskiem wielu uzytkownikéw (zapisywanie osobno dla uzytkownikow
danych i ustawien interfejsu)

* Definiowane przez uzytkownika paski polecen, zapisywanie w pliku ustawien srodowiska
graficznego i narzedzi

* Import obrazéw (BMP, TIF, JPG, GIF, PNG).

« Eksport obrazow (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HDP)

* Eksport filmow (AVI, Windows Media video formats)

* Eksport obrazéw i filmow w trybie wsadowym

* Interaktywne pomiary: dlugos$¢, powierzchnia, wymiary prostokata, obwod, wartosci szarosci, kat
* Paski skali

* Adnotacje tekstowe

* Obrobka obrazow: kontrast, jasno$¢, gamma, kolorystyka, wygladzanie, wyostrzanie, korekcja
geometryczna

* Przegladarka obrazow

* Pomiary na histogramach

* Pomiary na profilach

* Modut akwizycji serii czasowych

* Modut akwizycji skrawkéw optycznych w osi Z

* Modut rekonstrukcji obrazéw 3D

* Modut akwizycji obrazoéw ze stolika automatycznego (zapamigtywanie pozycji oraz sktadanie pol
widzenia)

* Modut automatycznego ustawiania ostrosci

Stacja robocza o nastgpujacych min. parametrach dedykowana przez producenta mikroskopu:

* Procesor: 2,66 GHz CPU (Intel) 6 core

* Pamig¢ operacyjna: 6 GB RAM

* Karta graficzna: 1024 MB pamigci

* Dyski twarde: HDD 1x250GB + 4x1TB

* Monitor: 30 cali

* System operacyjny: MS Windows 7 x64

15. Wyposazenie:

* Stét laboratoryjny pod mikroskop wraz z podstawa ttumiaca drgania

* Zestaw ochronny antystatyczny (pokrowiec, ostona na okulary, ostona na o$wietlacz swiatta
przechodzacego)

* Olejek immersyjny

» Komplet narzedzi

WYPOSAZENIE MIKROSKOPU:

Specjalistyczne oprogramowanie do rekonstrukcji obrazu mikroskopowego uzyskanego w
mikroskopie fluorescencyjnym z systemem o§wietlania strukturalnego wraz ze stacjg robocza
(wyposazenie do mikroskopu fluorescencyjnego).

Wymagania:

» Zaawansowana automatyczna i potautomatyczna segmentacja obrazu

* Narzedzia do monitorowania zachowania si¢ chromosomow mejotycznych w profazie I podziatu
umozliwiajace z wysoka rozdzielczoscia lokalizacj¢ biatek.

* Bezposrednie zapisywanie danych w formatach MS-Excel oraz CSV

* Rekonstrukcja objetosciowa 3D w czasie rzeczywistym z ptaszczyznami przekroju
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* Edytor scenerii z wieloma ptaszczyznami przekroju, zrodtami $wiatta, siatka kalibracyjna wraz z
edytorem wiasciwo$ci powierzchni

* Interaktywne pomiary odlegtosci 3D

* Analiza statystyczna

* Praca na 8-mio, 16-to i 32 bitowych obrazach

* Modut do analizy kolokalizacji pomigdzy dwoma obrazami 3D 14 D

* Modut do dekonwolucji obrazu

* Modut rejestracji i wyrownywania obrazow seryjnych

Stacja robocza dedykowana przez producenta o nastgpujacych parametrach minimalnych:
* Procesor: 3.4 GHz CPU (Intel) 4 core

* Pamie¢ operacyjna: 32 GB RAM

* Karta graficzna: 3072 MB pamigci

* Dyski twarde: SSD 2x120GB + HDD 2x2TB

* Monitor: 24 cale HD

* System operacyjny: MS Windows 7 x64

» Zewngtrzna macierz dyskowa z 8 dyskami 2 TB

Wymagania dodatkowe:

Szkolenie dla 10 uzytkownikéw w uzgodnionym terminie do 2 tyg. od dnia dostawy
Transport, ubezpieczenie, instalacja i szkolenie w cenie urzadzenia.

Dostawa DAP- (Incoterms 2010)

Adres dostawy: Uniwersytet Slaski, Wydziat Biologii i Ochrony Srodowiska,
40-032 Katowice, ul. Jagielloniska 28 , Katedra Anatomii i Cytologii Roslin.

CZESC B
MIKROSKOP BADAWCZY Z WYPOSAZENIEM  szt.1
Parametry techniczne:

Mikroskop polaryzacyjny do obserwacji w §wietle odbitym z fotometrem do pomiaru refleksyjnosci
wegla

1. Optyka e Korygowana do nieskonczonosci.
e Apochromatyczne oswietlenie w $wietle odbitym.
2. Statyw o Uchwyt rewolwerowy obiektywowy minimum 6 gniazdowy, gniazda

obiektywow centrowane, kodowany

¢ Funkcja pamigtania wartosci oswietlenia dla kazdego powigkszenia.

e Obrotowy uchwyt na moduty optyczne, minimum sze$ciopozycyjny, wymiana
moduléw bez narzedzi i bez wytaczania mikroskopu, kodowany

e Whbudowany w statyw port kamery cyfrowej, zapewniajacy inny podziat
$wiatta niz port wbudowany w tubus binokularowy. Port bez tacznikow
kamery.

o  Wspotosiowe sruby mikro/makro do ustawiania ostrosci.

e Whbudowane w statyw filtry neutralne, zapewniajace ustawienie minimum 12
poziomow transmisji $wiatta bez zmiany jego temperatury barwowe;.

e Whbudowany port do polaczenia mikroskopu z komputerem.

e Whbudowana elektromechaniczna migawka swiatta odbitego.

3. Oswietlacz e Lampa halogenowa 0 mocy minimum 100 W.

halogenowy e Przystony: polowa i aperturowa

Swiatta odbitego |e Oswietlacz speiajacy wszystkie wymogi konieczne do stosowania

o$wietlenia wg. Koehlera
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4. Oswietlacz
fluorescencyjny

e Lampa rteciowa automatycznie justujaca si¢, 0 mocy min. 100 Wat

o Zestaw filtrow fluorescencyjnych, wzbudzenie 450 — 490 nm, emisja LP 515
nm, zwierciadlo dichroiczne 510 nm

e Modut do polaryzacji w $wietle odbitym, przystosowany do pracy z
oswietlaczem rtgciowym

5. Tubus Pole widzenia minimum 25 mm, z portem podtaczenia kamery cyfrowej, podziat
swiatta okulary : kamera 100:0 / 30:70% / 0:100%
6. Okulary e Powigkszenie 10x
e Pole widzenia min. 23 mm
e Z regulacjami dioptryjnymi w obydwu okularach
e W jednym z okularéw ptytka z krzyzem
7. Obiektywy e Semiplanapochromatyczne o podwyzszonym kontrascie, polaryzacyjne, do
swiatta odbitego
e 2,5x/apertura 0,06
e 5x/apertura0,13
e 10x/apertura 0,25
e 20x/apertura 0,50
e 50x /apertura 1,0 immersja olejowa
e 100x / apertura 1,30 immersja olejowa
8. Stolik polaryzacyjny, obrotowy 360 stopni

podziatka 0,1 stopnia, z ,,click stop” co 45 stopni

uchwyt probek do $wiatta odbitego

mechaniczny, przystosowany montazu stolika integracyjnego (stolik
integracyjny dostarczany przez Zamawiajacego)

9. Polaryzacja

Polaryzator do $wiatta odbitego obrotowy 360 stopni
Analizator do §wiatla odbitego obrotowy o 360 stopni.
Kompensator lambda

Kompensator lambda/4

Depolaryzator

10. Kamera
cyfrowa

Przetwornik: CCD 2/3”

Rozdzielczo$¢ minimalna: 2584 (H) x 1936 (V)
Digitalizacja: 12 bitéw / 12 MHz

Dynamika: 1300:1 lub lepsza

Czas integracji: od 1 ms do 60 s

Interface: FireWire IEEE 1394

System chlodzenia

Interface optyczny: C-mount

Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu

11.
Oprogramowanie

Program do akwizycji obrazéw z kamer cyfrowych i sterowania mikroskopem

automatycznym

e Akwizycja obrazéw z czarno-biatych i kolorowych z kamer cyfrowych
uzytych w konfiguracji

e Obrazy czarno-biate: 8 bitow, 10 bitow, 12 bitdéw, 14 bitow, 16 bitow.

o Obrazy kolorowe: 3x8 bitowow, 3x12 bitow, 3x14 bitow, 3x16 bitow.

e Import plikéw: bmp, tif, jpg, j2k, jp2, gif, tga, png, cal, mac, msp, ras, pct, eps,
wmf, psd, img, cmp.

e Eksport plikow: bmp, jpg, j2k, tif, tga, png, psd, img, cmp.

e Obsluga formatow wideo AVI, MOV (Quicktime).

e Obrodbka graficzna: jasnos¢, kontrast, gamma, wyostrzanie/zmigkczanie,
redukcja szumow, odejmowanie tla, korekta nierownomiernosci oswietlenia,
balans bieli.

e Wprowadzanie adnotacji: tekst, strzatki, prostokaty, okregi, wskazniki skali.

¢ Interaktywne pomiary: odlegto$é, powierzchnia, obwod, promien, katy, liczba

wystapien.
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e Zarzadzanie bazami obrazoéw (zapisywanie ilustracji razem z parametrami
mikroskopu i systemu inkubacji, wskaznikami skali i adnotacjami).

e Filtrowanie wg. zadanych parametréw

Generowanie raportéw

o Wydruki
12. Stacja e Procesor 4-rdzeniowy Intel i5
akwizycji obrazu |e 4GB pamigci RAM
(dedykowana e Plyta gtéwna ASUS
przez producenta | o Dyski twarde 2x1TB w trybie RAID, DVD +/-
mikroskopu o e Karta FireWire
parametrach e Monitor 24” 1920x1080 Full HD
minimalnych) .

System operacyjny Windows 7 Professional

Fotometr pracujacy w oparciu o fotopowielacz, z komputerem sterujacym i
oprogramowaniem, umozliwiajacy pomiar refleksyjnosci wegla w oparciu o
normy DIN/ISO 7404-5 i DIN/ISO 22020/5, podtaczany do mikroskopu
poprzez fototubus

e Wzorzec o refleksyjnosci 0,6%

14 Wyposazenie |e Zestaw ochronny antystatyczny

e Zestaw narzedzi

e Zapasowy olejek immersyjny oraz palniki rt¢ciowe

13. Fotometr

Adres dostawy: Uniwersytet Slaski, Wydziat Nauk o Ziemi, Katedra Geochemii, Mineralogii i
Petrografii , 41-200 Sosnowiec, ul. Bedzinska 60

Powyzsze parametry stanowig wymog minimum.
Urzadzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2012/2013

Warunki dodatkowe:

Dopuszcza si¢ zmiany technologiczne wynikajace z postepu technicznego lub ulepszen parametréw
systemu mikroskopowego.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce.

Dostawa, montaz, uruchomienie i przeszkolenie  o0s6b obstugujacych urzadzenie na koszt
Wykonawcy.

Termin szkolenia: maksymalnie do 14 dni od dnia montazu i uruchomienia mikroskopu.
Maksymalna liczba os6b do szkolenia: 1
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